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지식재산처, 인공지능 데이터센터를 지킬
미래기술 지원 위한 현장 소통 나선다

- ㈜SK이노베이션 찾아 액침냉각 분야 지식재산 지원방안 모색 -

 지식재산처(처장 김용선)는 11. 11.(화) 14시 ㈜SK이노베이션(대전광역시 

유성구)을 방문하여, 데이터센터 열관리의 핵심 기술인 액침냉각 분야의 

특허 동향을 공유하고 현장의 목소리를 청취한다고 밝혔다.

 액침냉각은 전기·전자 장비를 절연성 유체*에 담가 발열을 제어하는 기술로 

공랭식보다 냉각 성능과 에너지 효율이 뛰어나, 고성능 인공지능 서버의 

냉각에 적용되기 시작하고 있으며, 전기차 배터리의 냉각 기술로도 주목받고 있다.

* 전기가 흐르지 않는 유체로 합성 오일, 실리콘 오일, 미네랄 오일, 불소계 오일 등이 사용됨

 ㈜SK이노베이션은 윤활유 관련 기술 노하우를 발전시켜 데이터센터, 전기차용 

액침냉각 열관리 시스템을 개발해 왔다. 

 지식재산처는 이번 현장방문에서 액침냉각유 분야 특허 분석 결과를 공유하고, 

올해 10월 15일부터 시행된 초고속 우선심사 제도를 소개할 예정이다. 또한 

㈜SK이노베이션의 액침냉각 연구 시설 등을 참관하여 최신 기술 동향을 파악하고, 

액침냉각 분야 특허심사에 대한 산업계의 다양한 건의사항도 청취할 계획이다.

 지식재산처 임영희 화학생명심사국장은 “인공지능 시대에 데이터센터의 

안전을 위한 냉각 기술의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다”며 

“급증하는 데이터센터 수요에 발맞춰 우리나라가 액침냉각 기술로 글로벌 

데이터센터 시장에서 기술 경쟁력을 확보할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

※ 사진은 행사 후 배포 예정
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